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(54)实用新型名称

一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机

(57)摘要

本实用新型公开了一种单轴研磨椭圆外轮

廓抛光机，包括偏心盘电机(10)、偏心盘(11)、偏

心盘连杆(12)、移动拖板(13)、滑轨(14)、皮带轮

(21)、主动旋转轴(22)、电机皮带轮(23)、旋转电

机(24)、平台(3)、被动旋转轴(41)、联轴器(42)、

机架(5)、靠模(6)、弹簧(71)、上下导柱(72)、驱

动电机(81 )、主动轮(82 )、从动轮(83 )、转轴

(84)、抛光盘(85)，本实用新型采用仿形靠模抛

光的原理，因此能够抛光椭圆外轮廓。
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1.一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机，其特征在于：包括偏心盘电机(10)、偏心盘(11)、

偏心盘连杆(12)、移动拖板(13)、滑轨(14)、皮带轮(21)、主动旋转轴(22)、电机皮带轮

(23)、旋转电机(24)、平台(3)、被动旋转轴(41)、联轴器(42)、机架(5)、靠模(6)、弹簧(71)、

上下导柱(72)、驱动电机(81)、主动轮(82)、从动轮(83)、转轴(84)、抛光盘(85)，其中：

所述偏心盘电机(10)、滑轨(14)安装在机架(5)上，所述偏心盘电机(10)的电机轴与偏

心盘(11)固定连接，所述偏心盘连杆(12)一端与偏心盘(11)连接，另一端与移动拖板(13)

连接，所述移动拖板(13)安装在滑轨(14)上，且所述移动拖板(13)与滑轨(14)滑动连接，所

述上下导柱(72)安装在移动拖板(13)上，所述平台(3)安装在上下导柱(72)上，且所述平台

(3)与上下导柱(72)滑动连接，所述弹簧(71)一端与平台(3)连接，另一端与移动拖板(13)

连接，所述旋转电机(24)安装在平台(3)上，所述旋转电机(24)的电机轴与电机皮带轮(23)

固定安装，所述主动旋转轴(22)、被动旋转轴(41)通过轴承安装在平台(3)上，所述主动旋

转轴(22)、被动旋转轴(41)通过联轴器(42)相互连接，所述主动旋转轴(22)与皮带轮(21)

固定连接，所述皮带轮(21)、电机皮带轮(23)通过皮带传动连接，所述靠模(6)安装在主动

旋转轴(22)上，所述被动旋转轴(41)上设置有工件夹具；

所述驱动电机(81)固定安装在机架(5)上，所述主动轮(82)与驱动电机(81)的电机轴

固定连接，所述转轴(84)通过轴承固定安装在机架(5)上，所述转轴(84)的顶部与抛光盘

(85)固定连接，所述转轴(84)的底部与从动轮(83)固定连接，所述主动轮(82)、从动轮(83)

通过皮带传动连接。

2.根据权利要求1所述一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机，其特征在于：所述上下导柱

(72)有四根。

3.根据权利要求1所述一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机，其特征在于：所述弹簧(71)有

四根。
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一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机，属于研磨技术领域。

背景技术

[0002] 现有的单轴手修机只能抛光简单的轮廓，对于复杂的轮廓不能抛光，尤其是椭圆

外轮廓的工件，其不能很好的对其进行抛光。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：为了克服现有技术中存在的不足，本实用新型提供一种能够抛光

椭圆外轮廓的单轴研磨椭圆外轮廓抛光机。

[0004] 技术方案：为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0005] 一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机，包括偏心盘电机、偏心盘、偏心盘连杆、移动拖

板、滑轨、皮带轮、主动旋转轴、电机皮带轮、旋转电机、平台、被动旋转轴、联轴器、机架、靠

模、弹簧、上下导柱、驱动电机、主动轮、从动轮、转轴、抛光盘，其中：

[0006] 所述偏心盘电机、滑轨安装在机架上，所述偏心盘电机的电机轴与偏心盘固定连

接，所述偏心盘连杆一端与偏心盘连接，另一端与移动拖板连接，所述移动拖板安装在滑轨

上，且所述移动拖板与滑轨滑动连接，所述上下导柱安装在移动拖板上，所述平台安装在上

下导柱上，且所述平台与上下导柱滑动连接，所述弹簧一端与平台连接，另一端与移动拖板

连接，所述旋转电机安装在平台上，所述旋转电机的电机轴与电机皮带轮固定安装，所述主

动旋转轴、被动旋转轴通过轴承安装在平台上，所述主动旋转轴、被动旋转轴通过联轴器相

互连接，所述主动旋转轴与皮带轮固定连接，所述皮带轮、电机皮带轮通过皮带传动连接，

所述靠模安装在主动旋转轴上，所述被动旋转轴上设置有工件夹具；

[0007] 所述驱动电机固定安装在机架上，所述主动轮与驱动电机的电机轴固定连接，所

述转轴通过轴承固定安装在机架上，所述转轴的顶部与抛光盘固定连接，所述转轴的底部

与从动轮固定连接，所述主动轮、从动轮通过皮带传动连接。

[0008] 优选的：所述上下导柱有四根。

[0009] 优选的：所述弹簧有四根。

[0010] 本实用新型相比现有技术，具有以下有益效果：

[0011] 本实用新型采用仿形靠模抛光的原理，因此能够抛光椭圆外轮廓。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型，应理解这些实例仅用于说

明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围，在阅读了本实用新型之后，本领域技术人
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员对本实用新型的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0014] 一种单轴研磨椭圆外轮廓抛光机，如图1所示，包括偏心盘电机10、偏心盘11、偏心

盘连杆12、移动拖板13、滑轨14、皮带轮21、主动旋转轴22、电机皮带轮23、旋转电机24、平台

3、被动旋转轴41、联轴器42、机架5、靠模6、弹簧71、上下导柱72、驱动电机81、主动轮82、从

动轮83、转轴84、抛光盘85，其中：

[0015] 所述偏心盘电机10、滑轨14安装在机架5上，所述偏心盘电机10的电机轴与偏心盘

11固定连接，所述偏心盘连杆12一端与偏心盘11连接，另一端与移动拖板13连接，所述移动

拖板13安装在滑轨14上，且所述移动拖板13与滑轨14滑动连接，所述上下导柱72安装在移

动拖板13上，所述平台3安装在上下导柱72上，且所述平台3与上下导柱72滑动连接，所述弹

簧71一端与平台3连接，另一端与移动拖板13连接，所述旋转电机24安装在平台3上，所述旋

转电机24的电机轴与电机皮带轮23固定安装，所述主动旋转轴22、被动旋转轴41通过轴承

安装在平台3上，所述主动旋转轴22、被动旋转轴41通过联轴器42相互连接，所述主动旋转

轴22与皮带轮21固定连接，所述皮带轮21、电机皮带轮23通过皮带传动连接，所述靠模6安

装在主动旋转轴22上，所述被动旋转轴41上设置有工件夹具；所述上下导柱72有四根。所述

弹簧71有四根。

[0016] 所述驱动电机81固定安装在机架5上，所述主动轮82与驱动电机81的电机轴固定

连接，所述转轴84通过轴承固定安装在机架5上，所述转轴84的顶部与抛光盘85固定连接，

所述转轴84的底部与从动轮83固定连接，所述主动轮82、从动轮83通过皮带传动连接。

[0017] 使用时，将待加工工件9通过工件夹具夹持住，启动偏心盘电机10、旋转电机24、驱

动电机81，偏心盘电机10驱动偏心盘11转动，进而带动移动拖板13左右移动。所述旋转电机

24带动电机皮带轮23转动，进而带动主动旋转轴22转动，主动旋转轴22带动靠模6和被动旋

转轴41转动，被动旋转轴41带动待加工工件转动，驱动电机81通过主动轮82、从动轮83、转

轴84带动抛光盘85转动，进而对待加工工件进行抛光。

[0018] 本实用新型主机采用以前单轴手修机，重新更改主轴和台面之间的位置关系，台

面加厚，用来安装抛光机。主要采用仿形靠模抛光的原理。

[0019] 台面上面安装移动拖板13和平台3用来进行向心方向的移动，动力来源主要靠侧

面的偏心盘电机10带动偏心盘，偏心盘带动连杆和移动拖板13进行往复运动。移动拖板13

上面安装4根导柱，和四根弹簧，导柱主要用来导向平台3的上下位移，弹簧主要向下拉紧平

台，平台下面有主动旋转轴和被动旋转轴，主动旋转轴通过皮带轮由旋转电机24带动旋转，

并通过联轴器带动被动旋转轴通旋转。当调整好弹簧向下的拉力时，就可以慢慢启动旋转

电机24，靠模始终贴合在正下方的合金模具，当转动的时候，靠模通过自身形状和旋转，将

平台拉远或拉近，从而工件根据靠模的形状在抛光盘上一遍自转一遍贴合在抛光皮上，并

且贴合压力可以调整。

[0020] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出：对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和

润饰也应视为本实用新型的保护范围。
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图1
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